






































专利名称(译) 超声波装置和超声波探头

公开(公告)号 US20170252008A1 公开(公告)日 2017-09-07

申请号 US15/443352 申请日 2017-02-27

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 ATSUCHI ROBINA

发明人 ATSUCHI, ROBINA

IPC分类号 A61B8/00 G01S7/52 A61B8/14

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 G01S7/52085 A61B8/145 A61B8/54 B06B1/0622 G01S7/52046 G01S15
/8925 G10K11/30 G10K11/348

优先权 2016038646 2016-03-01 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

超声波探头包括：超声波元件组，其中第一超声波元件线沿与第一方向
交叉的第二方向布置，多个超声波元件沿第一方向布置在每个第一超声
波元件线中;以及用于驱动超声波元件组的控制单元。控制单元沿着虚拟
平面移动焦点，该焦点是从多个超声波元件发射的超声波同时通过的地
方。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/c8a9e356-6c76-403a-84be-1edbbc533c77
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/059722434/publication/US2017252008A1?q=US2017252008A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170252008%22.PGNR.&OS=DN/20170252008&RS=DN/20170252008

